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PLANO DE ENSINO
Curso: Técnico Concomitante ao Ensino Médio em Automacao Industrial
Eixo Tecnoldgico de Controle e Processos Industriais

Ano/Semestre: 2023/1

1) IDENTIFICACAO DO COMPONENTE CURRICULAR

Componente Curricular Controladores Légicos Programaveis
Abreviatura CLP

Carga hordria presencial 67h, 80 h/a, 100%

Carga horaria de atividades tedricas 0Oh, 0 h/a, 0%

Carga horaria de atividades praticas 67h, 80 h/a, 100%

Carga hordria total 67h, 80 h/a, 100%

Carga horéria/Aula Semanal 4 h/a

Professor Milena Bissonho Soares e Jhulyan Bueno
Matricula Siape 1820353 /

2) EMENTA

Arquitetura de um Controlador Légico programavel; linguagem de programacdo Ladder: contatos NA / NF, bobina,
bobina Set / Reset, temporizadores e contadores; programas basicos em linguagem de programacdo Ladder

3) OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

1.1. Geral:

Proporcionar o conhecimento de software e hardware de um Controlador Légico Programdvel (CLP) que,
auxiliados por técnicas de programacao especificas, seja aplicado no controle de maquinas e processos industriais.

1.2. Especificos:

Conhecer o histdrico e a evolugdo dos Controladores Légicos Programaveis (CLP’s); conhecer os conceitos basicos
de um Microprocessador, conhecer conceitos associados a CLP’s; conhecer os componentes utilizados em um CLP;
conhecer tipos de entradas e saidas; conhecer linguagens de programacao e elaborar programas em
Controladores Légicos Programaveis.

4) CONTEUDO
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— Arquitetura de um CLP:

s Memoria de programa e dados

s Tipos de entradas (digital analdgica)

s Saidas digitais (com transistores, relés e triacs) e analdgicas.
s Memorias mantidas por bateria.

s Modo de programagao.

s Modo de execugdo.

s Ciclo de execugdo.

— Programacgdo de um CLP:

s Logica de relés (LADDER).

s Associagdo entre logica digital e linguagem Ladder.
s Contatos associados as entradas.

s Contatos associados as saidas.

s Bobinas de saida.

s Relés auxiliares.

s Temporizadores.

s Contadores.

s Instrugdes de salto.

s Subrotinas.

— Comunicagdo entre o microcomputador e o CLP:
s Transferéncia do programa.

s Execuc¢do do programa.

s Monitoragdo da execugdo do programa.

— Comunicagéo entre o microcomputador e o CLP:
s Transferéncia do programa.

s Execugdo do programa.

s Monitoracdo da execugdo do programa.

— Exemplos praticos com o CLP disponivel no laboratério;

— Visdo geral do funcionamento de CLP’S em rede;

5) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

s Aula expositiva dialogada.

s Estudo dirigido.

s Atividades em grupo ou individuais.

s Pesquisas.

s Avaliagdo formativa.

Serdo utilizados como instrumentos avaliativos: testes, provas e trabalhos em grupo.

Todas as atividades sdo avaliadas segundo o desenvolvimento das resolugdes, sendo instrumentalizado a partir da
quantidade de acertos. Para aprovagdo, o estudante deverd obter um percentual minimo de 60% (sessenta por
cento) do total de acertos do semestre letivo, que sera convertido em nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

6) RECURSOS FiSICOS, MATERIAIS DIDATICOS E LABORATORIOS

Equipamentos e dispositivos da sala B127; computador; equipamento de projecao; quadro branco.
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7) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Data Contelddo / Atividade docente e/ou discente

— Arquitetura de um CLP:

s Memoria de programa e dados
s Tipos de entradas (digital analdgica)
s Saidas digitais (com transistores, relés e triacs) e analdgicas.
s Memodrias mantidas por bateria.
s Modo de programagao.
s Modo de execugdo.
12 Bimestre - (40h/a) s Ciclo de execugdo.
— Programacdo de um CLP:

Inicio: 29 de maio de 2023 = Logica de relés (LADDER).

L. s Associagdo entre ldgica digital e linguagem Ladder.
Término: 02 de agosto de 2023
s Contatos associados as entradas.
s Contatos associados as saidas.
s Bobinas de saida.
s Relés auxiliares.
s Temporizadores.
s Contadores.

s Instrugdes de salto.

s Subrotinas.

Avaliagdo 1 (A1)
1 de agosto de 2023 Trabalho em grupo: 2 pontos

Avaliagdo (individual): 8 pontos

— Comunicagdo entre o microcomputador e o CLP:
s Transferéncia do programa.

22 Bimestre - (40h/a)
s Execucdo do programa.

s Monitoragdo da execugdo do programa.
— Comunicagdo entre o microcomputador e o CLP:

s Transferéncia do programa.
s Execug¢do do programa.

Inicio: 03 de agosto de 2023 s Monitoragdo da execugdo do programa.

Término: 07 de outubro de 2023 L. X 3 L.
— Exemplos praticos com o CLP disponivel no laboratdrio;

— Visdo geral do funcionamento de CLP’S em rede;

Avaliagdo 2 (A2)
Trabalho em grupo: 2 pontos

Avaliagdo (individual): 8 pontos

RS1
2-06 de outubro de 2023 (4h/a)

Avaliagdo (individual): 10 pontos

8) BIBLIOGRAFIA
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8) BIBLIOGRAFIA

11.2) Bibliografia

11.1) Bibliografia basica complementar

BEGA, Egidio Alberto. Caldeiras instrumentagdo e controle. Rio de Janeiro: Ed. Técnica,
1989.

s BEGA, Egidio Alberto. Instrumentacdo aplicada ao controle de caldeiras. 2.ed Rio de
Janeiro: JR Ed. Técnica, 1998.

= BOLTON, William. Instrumentacdo & controle. Tradugdo de Luiz Roberto de Godoi Vidal.a Apostila entregue
S&o Paulo: Hemus. aos alunos

s SIGHIERI, Luciano, NISHINARI, Akiyoshi. Controle automdatico de processos industriais:
instrumentacgdo. 2. ed. Sao Paulo: E. Blucher, 1973.

SILVEIRA, Paulo Rogerio da; SANTOS, Winderson E. Automacao e controle discreto. 5.ed.

Sao Paulo: Livros Erica, 2003

Milena Bissonho Soares André Luis Pereira Laurindo
Jhulyan Bueno Coordenador
Professor Professor Curso Técnico Concomitante/Subsequente ao

Ensino Médio em Automacao Industrial

Documento assinado eletronicamente por:
» Andre Luis Pereira Laurindo, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCTAICC, COORDENACAO DO CURSO TECNICO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL, em 20/08/2023 21:46:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 477750
Codigo de Autenticagdo: be41203063
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, None, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

PLANO DE ENSINO CCTAICC/DAEBPCC/DEBPCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU N° 16

PLANO DE ENSINO
Curso: Técnico em Automagdo Industrial Concomitante ao Ensino Médio

Eixo Tecnoldgico Controle de Processos

Ano 2023.1
1) IDENTIFICAGAO DO COMPONENTE CURRICULAR
Componente Curricular Planta Piloto
Abreviatura PP
Carga horaria presencial 60h/a
Carga horéria de atividades tedricas 20h/a/semana
Carga horéria de atividades préaticas 40h/a
Carga horaria total 60h/a
Carga hordria/Aula Semanal 3h/a
Professor Erico Carvalho Junior
Matricula Siape 991001

2) EMENTA

Revisdo de instrumentagdo, fluxograma da Planta Piloto; malhas de controle da Planta Piloto; integragdo de sistemas.

Redes e CLP e Sistemas de Supervisdo.

3) OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR
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3) OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

1.1. Geral:

Compreender o funcionamento da Planta Piloto, as técnicas e procedimentos de partida (start-up) e parada, as
malhas de controle, o CLP, o Sistema Supervisério (Intouch) e a Rede Industrial da Planta Piloto. Revisar
instrumentagdo geral, a organizagdo estrutural e funcional de um setor de manutengdo, as ferramentas usada em
manutencdo. Identificar as possiveis falhas e defeito nas malhas de Automacdo e Instrumentagdo. Orientar nos
procedimento de loop-test em CLP, Sistema Supervisdrio (Intouch) e na Rede Industrial da Planta Piloto. Ensinar a
operar a Planta Piloto seguindo as técnicas e procedimentos de partida (start-up) e parada de plantas industriais.

1.2. Especificos:

e Compreender o funcionamento da Planta Pilotg

e Aprender a identificar a simbologia de instrumentacéo e tipos de sensores industriais;
e Aprender a utilizar softwares de programacao e supervisério (basico);

e Aprender a executar reparos e manutengao em instrumentos da planta piloto;

e Aprender a operar a Planta Piloto.;

4) CONTEUDO
CONTEUDO POR BIMESTRE/TRIMESTRE RELACAO INTERDISCIPLINAR
1. Instrumentacgdo

1°B 2. Instrumentacao
1. Interpretacdo de Fluxogramas 3. Instrumentacéo l e ll
2. Andlise de Malhas de Controle
3. Procedimentos Operacionais Instalagéo e retirada de Instrumentos 4. Controladores
4. Start-up e parada de Plantas de Processo

5.CSAeCLP

6. CLP e Supervisério
2°B
7.CLP
. Loop-test em malhas de Controle
. Integracao de Sistemas de Automacao
CLp 9. Redes
. Sistemas Supervisérios
. Redes de Chéo de Fabrica

8. Supervisoério

0N W

5) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

e Aula expositiva dialogada.

e Estudo dirigido.

e Atividades em grupo ou individuais.
e Pesquisas.

e Avaliagao formativa.
Serdo utilizados como instrumentos avaliativos: testes, provas e trabalhos em grupo.

Todas as atividades s&o avaliadas segundo o desenvolvimento das resolu¢bes, sendo instrumentalizado a partir da
quantidade de acertos. Para aprovacéo, o estudante devera obter um percentual minimo de 60% (sessenta por cento) do
total de acertos do semestre letivo, que sera convertido em nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
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6) RECURSOS FiSICOS, MATERIAIS DIDATICOS E LABORATORIOS

Equipamentos e dispositivos do Laboratério de Eletrotécnica/ Aplicada a Processos Industriais/ (Planta Piloto) (B141 —
Planta Piloto), apresentacgdo de videos e imagens em projetor multimidia, utilizacdo de quadros e bancadas didaticas.

7) VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS PREVISTAS

Local/Empresa Data Prevista Materiais/Equipamentos/Onibus

8) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Data Conteudo / Atividade docente e/ou discente

1. Interpretacdo de Fluxogramas
1. Aplicacéo e normas
2. Obs.: NogGes de seguranca elétrica, seguranca operacional.
nocdes de SMS, apresentacdo da ementa e laboratorio.
3. Comparativo do fluxograma com a planta real(simbologia e pressdo).
4. Comparativo do fluxograma com a planta real(nivel e temperatura).
5. Comparativo do fluxograma com a planta real(vazio).

2. Andlise de Malhas de Controle
12 Bimestre - (30h/a) 1. Pressdo, nivel, vazdo e temperatura
2. Estratégias de controle.

Inicio: 29 de maio de 2023
3. Procedimentos Operacionais Instalagéo e retirada de Instrumentos

Término: 05 de agosto de

2023 3.1Partida, parada, parada de emergéncia e operagao.

3.2 Associagdo de elementos da planta com os painéis de automacéo
e elétrico. Retirada e colocagéo de instrumentos em operacao.

4. Start-up e parada de Plantas de Processo

4.1 Utilizando os softwares especificos. Associando CLP e
Supervisorio com a planta piloto.

Avaliagdo 1 (A1)
02 de agosto de 2023
Prova tedrica e pratica.
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8) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

5. Loop-test em malhas de Controle
1. Testes reais e simulagéo de defeitos.
2. Nogbes de comissionamento.
6. Integracdo de Sistemas de Automacgao
1. Nogbes de Budget, dimensionamento de CLP

7. CLP
29 Bimestre - (30h/a)

7.1 Funcionamento basico.
Inicio: 20 de agosto de 2023

2. Diagrama elétrico
Término: 07 de outubro de

2023 8. Sistemas Supervisérios
1. Nogdes baésica, identificacédo de telas especificas.
9. Redes de Chao de Fabrica

9.1 Nocdes bésicas de redes industriais

Avaliagdo 2 (A2)
27 de setembro de 2023
Prova tedrica e pratica.

P3
04 de outubro de 2023
Prova tedrica

11) BIBLIOGRAFIA

11.1) Bibliografia basica 11.2) Bibliografia complementar

BEGA, Egidio Alberto. Instrumentacdo
aplicada ao controle de caldeiras. Apostilas da Abraman.
2.ed Rio de Janeiro: Técnica, 1998.
BOLTON, William. Instrumentagdo &
controle. Tradugdo de Luiz Roberto
de Godoi Vidal. Sdo Paulo: Hemus.
SIGHIERI, Luciano, NISHINARI,
Akiyoshi. Controle automatico de
processos industriais:
instrumentacgdo. 2. ed. Sao Paulo: E.
Blucher, 1973. SILVEIRA, Paulo
Rogerio da; SANTOS, Winderson E.
Automagao e controle discreto. 5.ed.
Sao Paulo: Livros Erica, 2003

Erico Carvalho Janior
André Luis Pereira Laurindo

Gefferson Chagas Rangel Coordenador
Professor
Componente Curricular CSA

Curso Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio em Automacéo Industrial
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Documento assinado eletronicamente por:

s« Erico Carvalho Junior, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, COORDENACAO DO CURSO TECNICO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL, em 28/04/2023 07:58:06.
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Coédigo Verificador: 445778
Codigo de Autenticagdo: 24345963c9
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, None, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

PLANO DE ENSINO CCTAICC/DAEBPCC/DEBPCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU N° 27

PLANO DE ENSINO
Curso: Técnico Concomitante ao Ensino Médio em Automagao Industrial
Eixo Tecnoldgico de Controle e Processos Industriais

Ano/Semestre: 2023/1

|1) IDENTIFICACAO DO COMPONENTE CURRICULAR

|Componente Curricular || Projetos de Instrumentagao
|Abreviatura ||PI

|Carga horéria presencial ||17h, 20 h/a, 100%

|Carga horéria de atividades tedricas ||0h, 0 h/a, 0%

|Carga horéria de atividades praticas ||17h, 20 h/a, 100%

|Carga horaria total ||17h, 20 h/a

Carga horaria/Aula Semanal | 1h/a

Professor André Luis Pereira Laurindo
|Matr|’cu|a Siape ||269090

[2) EMENTA

Introducé@o aos documentos de Projetos de Instrumentagdo/Automacédo. Fluxograma PID, Planta e Isométricos de tubulacdes;
Especifica¢éo de instrumentos.

|3) OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

1.1. Geral:

Conhecer a documentagéo de Projetos de Instrumentagéo; Elaborar e interpretar fluxograma PID, Plantas e
isométricos de Tubulac¢des; Conhecer e Interpretar diagramas de malhas e folha de dados de instrumentos.

[4) conTEUDO

e Projetos de Instrumentacéo — Descritivos : Desenhos e Memoriais.

e Desenho técnico: Projecdes ortogonais, Perspectivas e Diagramas.

¢ Planta e Isométrico de Tubulacdes

e Fluxograma de Processo: Instrumentos — Terminologia e Simbologia ISA 5.1
e Projetos (interpretagcdo) de Fluxograma PID — elaborag&o em CAD.

e Diagramas de malhas e Folha de dados

e Trabalho em CAD: Planta, Isométrico, Fluxograma PID da Planta ou outras.

5) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
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|5) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

e Aula expositiva dialogada.
e Estudo dirigido.
e Atividades em grupo ou individuais.
e Pesquisas.
e Avaliagdo formativa.
Serdo utilizados como instrumentos avaliativos: exercicios, atividades praticas, provas e trabalhos em grupo.

Todas as atividades sdo avaliadas segundo o desenvolvimento das resolugdes, sendo instrumentalizado a partir da
quantidade de acertos. Para aprovacgdo, o estudante devera obter um percentual minimo de 60% (sessenta por
cento) do total de acertos do semestre letivo, que sera convertido em nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

[6) RECURSOS FiSICOS, MATERIAIS DIDATICOS E LABORATORIOS |

Equipamentos e dispositivos do Laboratério de Elétrica/Eletronica Aplicada a Controle 1 (B131 e B141),
apresentacdo de videos e imagens em monitor, utilizagdo de quadros branco, utilizagdo de computadores e
software Autocad.

|7) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO |

|Data ||Contel'1do / Atividade docente e/ou discente |

1. Introducé@o- Metodologias. P rojetos de Instrumentagédo — Descritivos : Desenhos e
Memoriais.

2. Descritivos: Desenhos e Memoriais. Reviséo Projecdes ortogonais e Perspectiva
12 Bimestre - (10h/a) |isométrica.

Inicio: 29 de Maio de |3- Diagramas — Simbologia ISA 5.1- fluxogramas PID.

2023 4. Interpretacdo e elaboragédo de fluxogramas PID.
Término: 05 de 5. Planta e Isométrico de Tubulacdes
IAgosto de 2023.

6. Equipamentos e Tubulacdes: levantamento e elaboragéo de Planta e Isométrico.
7. Equipamentos e Tubulag@es: levantamento e elaboracéo de Planta e Isométrico.

8. Instrumentacao: levantamento e elaboracéo Fluxograma PID.

lAvaliacdo 1 (A1)
04 de Agosto de 2023|[Exercicios e Trabalho individuais/ grupo 4 pontos.

lAvaliacdo (individual): 6 pontos

22 Bimestre - (10h/a) |l10. Diagramas de malhas e Folha de dados.

Inicio: 07 de Agosto |[11. Levantamento das malhas e instrumentos da Planta Piloto.
de 2023
12. Delineamento dos equipamentos/ tubulac¢des e instrumentos da Planta.

ITérmino: 07 de .
13. Trabalho em CAD: Planta, Isométrico, Fluxograma PID da Planta ou outras.

Outubro de 2023

29 de Setembro de  |{Avaliagdo 2 (A2)

2023 Exercicios e Trabalho individuais/ grupo 10 pontos.
06 de Outubro de RS1

2023

lAvaliacdo (individual): 10 pontos

|8) BIBLIOGRAFIA

11.2) Bibliografia

11.1) Bibliografia basica
complementar
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|8) BIBLIOGRAFIA

e BOLTON, William. Instrumentacédo & controle. Tradug&o de Luiz Roberto de Godoi Vidal.
S&o Paulo: Hemus.

e SIGHIERI, Luciano, NISHINARI, Akiyoshi. Controle automético de processos industriais:
instrumentacéo. 2. ed. Sao Paulo: E. Blucher, 1973.

e Telles, Pedro C. Silva. TubulacGes Industriais. 7° edicdo Livros Tecnicos e Cientificos Editora,1981.

SILVEIRA, Paulo Rogerio da; SANTOS, Winderson E. Automagao e controle discreto. 5.ed. Sao Paulo: Livros
Erica, 2003.

André Luis Pereira Laurindo Fabiola de Amerio Ney Silva
Professora
Componente Curricular Projetos de Instrumentacéo Diretoria Ensino Basico Técnico Tecnoldgico

Documento assinado eletronicamente por:
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, None, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

PLANO DE ENSINO CCTAICC/DAEBPCC/DEBPCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU N° 14

PLANO DE ENSINO

Curso: Técnico em Automacdo Industrial Concomitante ao Ensino Médio

Eixo Tecnoldgico de Controle de Processos

Ano 2023.1
[1) IDENTIFICAGAO DO COMPONENTE CURRICULAR |
|Componente Curricular ||Sistema de Supervisdo |
[rurma [20231.037.4m |
|Carga horéria presencial ||67h, 80 h/a, 100% |

Carga horaria a distancia (caso o curso seja presencial, esse campo s6 deve ser
preenchido se essa carga horaria estiver prevista em PPC. A carga horaria a distancia deve
observar o limite maximo previsto na legislagdo vigente referente a carga horaria total do
curso.)

Oh, 0 h/a, 0%

Carga horéria de atividades teéricas Oh, 0 h/a, 0%
67h, 80 h/a, 100%
Oh, 0 h/a, 0%

|
|
|
Carga horéria total | 67h, 80 h/a, 100%
|
|
|

Carga horaria de atividades praticas

Carga hordria de atividades de Extensdo

Carga horéria/Aula Semanal 4 h/a

Professor Rodrigo César Teixeira Baptista

Matricula Siape 2419736

[2) EMENTA

|Intr0dug50 ao software de supervisdo; estruturas ldgicas e fisicas de um sistema de supervisdo; programacao.

|3) OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

1.1. Geral:

Conhecer as estruturas logicas e fisicas de um sistema de supervisdo; Orientar na configuragdo de software para montagem de
telas para supervisdo e controle de processos industriais.

1.2. Espedcificos:
e Entender o que é um sistema de supervisdo e a importancia de sua implementagdo nos processos industriais;
e Conhecer a montagem de telas de supervisdo e controle utilizando sistemas de supervisao;
e Conhecer a programagao e configuracdo dos softwares de supervisdo e controle de processos;
e |dentificar e compreender as estruturas ldgicas e fisicas de um sistema de supervisdo;
e Programar, instalar e configurar softwares de supervisdo e controle;
e Implementar relatérios padronizados da produgédo;

e Desenvolver telas de supervisdo e controle utilizando sistemas de supervisdo.

|4) CONTEUDO POR BIMESTRE/TRIMESTRE
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4) CONTEUDO POR BIMESTRE/TRIMESTRE

1. Introducdo.
o Windows.
o Plataforma Requerida para a versdo do software de supervisdo

o Nogdes Sobre o Intouch.

2. Introdugdo ao Intouch

o Hardware necessdrio

o Instalagdo do Intouch

o Criando uma aplicagdo

o Modificando a lista de diretérios de aplicagGes.

o Criando janelas

o Propriedades de uma janela
3. Window Maker

o Ferramentas

o Descri¢do das Ferramentas

o Menu do Window Maker

o Desenvolvendo AplicagGes.

o Varidveis do Intouch.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
4. Script.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
5. O Registro.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
6. Alarmes

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
7. Comunicagdao

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
8. Backup do Aplicativo

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

|5) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

e Aulas — o aluno participara de aulas com exposi¢do dialogada, envolvendo e desenvolvendo atividades em grupo ou de
forma individual.

e Exercicios — os alunos serdo estimulados a realizar exercicios com o objetivo de fixar as bases tecnoldgicas e cientificas da
disciplina, bem como no uso de laboratdrios, no sentido de incrementar a inter-relagdo teoria-pratica.

e Trabalhos Praticos — serdo aplicados trabalhos préticos, de acordo com os objetivos previstos, para acompanhamento das
praticas profissionais.

e Avaliagbes — a avaliagdo do desempenho do aluno deverd ser continua e cumulativa, sendo as praticas didatico-
pedagodgicas desenvolvidas em ambientes de laboratdrio, onde os alunos poderdo vivenciar procedimentos operacionais
tipicos da industria.

Serdo utilizados como instrumentos avaliativos: provas escritas e praticas individuais, trabalhos escritos e praticos em grupo ou
de forma individual.

Todas as atividades sdo avaliadas segundo o desenvolvimento das resolugdes, sendo instrumentalizado a partir da quantidade
de acertos. Para aprovagdo, o estudante devera obter um percentual minimo de 60% (sessenta por cento) do total de acertos do
semestre letivo, que sera convertido em nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

|6) RECURSOS FiSICOS, MATERIAIS DIDATICOS E LABORATORIOS

Equipamentos e dispositivos do Laboratério de Elétrica/Eletronica Aplicada a Automagdo 1 (B127), apresentacdo de videos e

imagens em projetor multimidia, utilizagdo de quadros branco e interativo, utilizagdo de computadores e bancadas didaticas.

|7) VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS PREVISTAS

| Local/Empresa || Data Prevista || Materiais/Equipamentos/Onibus

|8) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

|Data ||Contel]do / Atividade docente e/ou discente
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|8) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

1. Introducdo.
o Windows.
o Plataforma Requerida para a versao do software de supervisdo

o Nogdes Sobre o Intouch.

2. Introducdo ao Intouch

o Hardware necessario

o Instalagdo do Intouch

o Criando uma aplicagdo
12 Bimestre - (40h/a) o Modificando a lista de diretérios de aplicagGes.
Inicio: 31 de Maio de 2023 ° Criando janelas
o Propriedades de uma janela
Término: 02 de Agosto de 2023 3. Window Maker

o Ferramentas

o Descri¢do das Ferramentas

o Menu do Window Maker

o Desenvolvendo AplicagGes.

o Varidveis do Intouch.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
4. Script.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

Avaliagdo 1 (A1)
02 de Agosto de 2023 e Trabalhos escritos e/ou praticos em grupo ou de forma individual: 3,0 pontos

e Avaliacdo Individual escrita e/ou pratica: 7,0 pontos.

5. O Registro.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

29 Bimestre - (40h/a) 6. Alarmes
o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

Inicio: 09 de Agosto de 2023
7. Comunicagdo

Término: 04 de Outubro de o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

2023
8. Backup do Aplicativo
o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
Avaliagdo 2 (A2)
27 de Setembro de 2023 e Trabalhos escritos e/ou praticos em grupo ou de forma individual: 3,0 pontos
e Avaliagdo Individual escrita e/ou pratica: 7,0 pontos.
Recuperagdo (REC)
04 de Outubro de 2023

e Avalia¢do Individual escrita e/ou prética: 10,0 pontos.

|9) BIBLIOGRAFIA

|9.1) Bibliografia basica ||9.2) Bibliografia complementar
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PLANO DE ENSINO

Curso: Técnico em Automacdo Industrial Concomitante ao Ensino Médio

Eixo Tecnoldgico de Controle de Processos

Ano 2023.1
[1) IDENTIFICAGAO DO COMPONENTE CURRICULAR |
|Componente Curricular ||Sistema de Supervisdo |
[rurma [20231.037.4N |
|Carga horéria presencial ||67h, 80 h/a, 100% |

Carga horaria a distancia (caso o curso seja presencial, esse campo s6 deve ser
preenchido se essa carga horaria estiver prevista em PPC. A carga horaria a distancia deve
observar o limite maximo previsto na legislagdo vigente referente a carga horaria total do
curso.)

Oh, 0 h/a, 0%

Carga horéria de atividades teéricas Oh, 0 h/a, 0%
67h, 80 h/a, 100%
Oh, 0 h/a, 0%

|
|
|
Carga horéria total | 67h, 80 h/a, 100%
|
|
|

Carga horaria de atividades praticas

Carga hordria de atividades de Extensdo

Carga horéria/Aula Semanal 4 h/a

Professor Rodrigo César Teixeira Baptista

Matricula Siape 2419736

[2) EMENTA

|Intr0dug50 ao software de supervisdo; estruturas ldgicas e fisicas de um sistema de supervisdo; programacao.

|3) OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

1.1. Geral:

Conhecer as estruturas logicas e fisicas de um sistema de supervisdo; Orientar na configuragdo de software para montagem de
telas para supervisdo e controle de processos industriais.

1.2. Espedcificos:
e Entender o que é um sistema de supervisdo e a importancia de sua implementagdo nos processos industriais;
e Conhecer a montagem de telas de supervisdo e controle utilizando sistemas de supervisao;
e Conhecer a programagao e configuracdo dos softwares de supervisdo e controle de processos;
e |dentificar e compreender as estruturas ldgicas e fisicas de um sistema de supervisdo;
e Programar, instalar e configurar softwares de supervisdo e controle;
e Implementar relatérios padronizados da produgédo;

e Desenvolver telas de supervisdo e controle utilizando sistemas de supervisdo.

|4) CONTEUDO POR BIMESTRE/TRIMESTRE
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4) CONTEUDO POR BIMESTRE/TRIMESTRE

1. Introducdo.
o Windows.
o Plataforma Requerida para a versdo do software de supervisdo

o Nogdes Sobre o Intouch.

2. Introdugdo ao Intouch

o Hardware necessdrio

o Instalagdo do Intouch

o Criando uma aplicagdo

o Modificando a lista de diretérios de aplicagGes.

o Criando janelas

o Propriedades de uma janela
3. Window Maker

o Ferramentas

o Descri¢do das Ferramentas

o Menu do Window Maker

o Desenvolvendo AplicagGes.

o Varidveis do Intouch.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
4. Script.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
5. O Registro.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
6. Alarmes

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
7. Comunicagdao

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
8. Backup do Aplicativo

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

|5) PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

e Aulas — o aluno participara de aulas com exposi¢do dialogada, envolvendo e desenvolvendo atividades em grupo ou de
forma individual.

e Exercicios — os alunos serdo estimulados a realizar exercicios com o objetivo de fixar as bases tecnoldgicas e cientificas da
disciplina, bem como no uso de laboratdrios, no sentido de incrementar a inter-relagdo teoria-pratica.

e Trabalhos Praticos — serdo aplicados trabalhos préticos, de acordo com os objetivos previstos, para acompanhamento das
praticas profissionais.

e Avaliagbes — a avaliagdo do desempenho do aluno deverd ser continua e cumulativa, sendo as praticas didatico-
pedagodgicas desenvolvidas em ambientes de laboratdrio, onde os alunos poderdo vivenciar procedimentos operacionais
tipicos da industria.

Serdo utilizados como instrumentos avaliativos: provas escritas e praticas individuais, trabalhos escritos e praticos em grupo ou
de forma individual.

Todas as atividades sdo avaliadas segundo o desenvolvimento das resolugdes, sendo instrumentalizado a partir da quantidade
de acertos. Para aprovagdo, o estudante devera obter um percentual minimo de 60% (sessenta por cento) do total de acertos do
semestre letivo, que sera convertido em nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

|6) RECURSOS FiSICOS, MATERIAIS DIDATICOS E LABORATORIOS

Equipamentos e dispositivos do Laboratério de Elétrica/Eletronica Aplicada a Automagdo 1 (B127), apresentacdo de videos e

imagens em projetor multimidia, utilizagdo de quadros branco e interativo, utilizagdo de computadores e bancadas didaticas.

|7) VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS PREVISTAS

| Local/Empresa || Data Prevista || Materiais/Equipamentos/Onibus

|8) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

|Data ||Conteddo / Atividade docente e/ou discente
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|8) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

1. Introdugdo.
o Windows.
o Plataforma Requerida para a versdo do software de supervisdo

o Nogdes Sobre o Intouch.

2. Introdugdo ao Intouch

o Hardware necessario

o Instalagdo do Intouch

o Criando uma aplicagdo
12 Bimestre - (40h/a) o Modificando a lista de diretdrios de aplicagdes.
Inicio: 01 de Junho de 2023 ° Criando janelas
o Propriedades de uma janela
Término: 27 de Julho de 2023 3. Window Maker

o Ferramentas

o Descri¢do das Ferramentas

o Menu do Window Maker

o Desenvolvendo Aplicagdes.

o Variaveis do Intouch.

o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
4. Script.

o Atividades Basicas para a Edigdo de Telas.

Avaliagdo 1 (A1)
27 de Julho de 2023 e Trabalhos escritos e/ou praticos em grupo ou de forma individual: 3,0 pontos

e Avaliacdo Individual escrita e/ou pratica: 7,0 pontos.

()]

. O Registro.

o Atividades Basicas para a Edigdo de Telas.

29 Bimestre - (40h/a) 6. Alarmes
o Atividades Basicas para a Edigdo de Telas.

Inicio: 03 de Agosto de 2023
7. Comunicagdo

Término: 05 de Outubro de o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.

2023
8. Backup do Aplicativo
o Atividades Basicas para a Edi¢do de Telas.
Avaliagdo 2 (A2)
28 de Setembro de 2023 e Trabalhos escritos e/ou praticos em grupo ou de forma individual: 3,0 pontos
e Avalia¢do Individual escrita e/ou pratica: 7,0 pontos.
Recuperagao (REC)
05 de Outubro de 2023

e Avaliagdo Individual escrita e/ou pratica: 10,0 pontos.

|9) BIBLIOGRAFIA

|9.1) Bibliografia basica ||9.2) Bibliografia complementar

PLANO DE ENSINO CCTAICC/DAEBPCC/DEBPCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU N° 15 | Pégina 3 de 4




|9) BIBLIOGRAFIA

BEGA, Egidio Alberto. Caldeiras instrumentagdo e controle. Rio de
Janeiro: Técnica, 1989.

BEGA, Egidio Alberto. Instrumentagdo aplicada ao controle de
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